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巷頭特集 スー′ゞ―サイクルを導く原動力
0序説 AIは、コバルトを掘れない
0「設備老朽化」「コモディティ化」などを背景に、国内特殊材料ガス製造体制の見直し進む
0名古屋大学低温プラズマ科学研究センター
シリコンウェーハの冷却+フッ化水素プラズマでエッチング速度数倍向上のメカニズムを解明

O ALD、 CVD、コーティングの最先端化学材料が世界を変える。
ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ安原重雄社長

⑫ エア・ウォーター、半導体工場へのトータルツリューションに磨きをかける

0日本酸素ホールディングス、エレクトロニクス事業拡大を重点戦略に設定する、新中計『Nextinnovadon 2030』 始動
0岩谷産業、メーカー。商社両面での機能強化を推進し、激化する特殊材料ガス市場で存在感を発揮する
0国際工業ガスメジャー投資動向 超高純度窒素バルクを中心に投資拡大
⑩ 現場ルポ 国内初の産学官連携による岩手半導体関連人材育成施設Fl‐SPARK』

② AIで急拡大する半導体製造装置需要の増加に対応する
くまさんメディクス自瀬嗣久社長

フロンテイアレポートフュージョンエネルギーのS核 に゙不可欠なガス技術
り 核`融合(フュージョンエネルギー)、 は、産業ガスの新たな市場になるか。
0核融合科学研究所、核融合発電向け高温超伝導線材の冷却で液体水素活用の可能性示す
0三國重工業、核融合発電試験プラント開発プロジェクトで真空ポンプを開発
海外キヤッチアップベトナムレポート
の半導体製造装置需要急拡大がベトナムで点在する同装置向けバルブ生産を牽引
⑩ AI需要の急拡大を受け、工場はフル生産が続く
フジキンベトナム小池弘樹社長

0キッツベトナム、数年前倒しで半導体製造装置向け高純度ガス対応ダイヤフラムバルブ生産を開始
ガス&関連機器最前線
⑫堀場エステック、京都福知山工場が本格稼働

⑦理研計器、自社開発の多点テープ式『FPM‐80A』 を活用し、海外ガス検知器市場の政略を目指す
〇カンサン、ウルトラコンテナ需要回復基調

〇ガス&関連機器ニューストピックス
コフロック/PSTジャパン/バリューインパクト/神栄テクノロジー/トキコンステムソリューションズ
⑩ 2025年ガス&関連機器マーケット動向

〇 世界エレクトロニクス市場マップ
日本/韓国/中国/台湾/欧州/米国/東南アジア/中東
⑭ 奥付/広告索引
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フロントアクセスで
センサ交換が簡単
PS‐8シリーズに搭載するセンサは
お客様ご自身で交換可能です。

コスモス式とは
1997年からはじまつた、設置現場でのガス校正を不要とし、またセンサを
リサイクルすることで、ランニングコストを極力低減する方式。
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コスモス式ガス検知部
PS‐8シリーズ

ご 新コスモス電機株式会社
本 社 〒532-0036大 阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
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オメガエンジエアリング合同会社 PSTジヤパン株式会社 TEL:0422-50-2600e― maitijp info@dwyeromega.com
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可イonic Purity

インラインガス精製器
LINETRONO

UN「顔イ
高純度ガス用レギュレーター

弯 |

最大2,000Ыpm対応のインラインガス精製器
再生可能設計により長期運用コストを低減
水分・酸素・―酸化炭素・二酸化炭素などの不純物をppbv
触媒技術と中空糸技術を採用した高性能ガス精製器

レベルまで除去

最大入口圧力:最大 41 MPa/241 MPa(シ リーズ・仕様により異なる)
出口圧力範囲:02/04/07/10/17 MPa(代表値)
材質 :ステンレス316L/八ステロイ等
シール性能 Heリークレート:lx10~9 atm cc/Sec以下
タイド方式 /ノンタイド方式
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ガス&関連機器最前線 ガス&関連機器最前線

トランスミッター「Pura Transmitter」

を展開してきたほか、Ы苅弘社のオンラ

インガスクロマトグラフ「MuldDetek3」

を、最先端半導体工場で使用されるバ

ルクガス分析用途などに提案し、実績

を重ねてきた。今後は、これらのガス

′刀`オ斤・水分測定機器に加え、圧力、温

バリューインパクト (神奈川県横浜

市、榎本和則社長)は昨年 9月 に輸入

販売を開始 した台湾・TrOnic Purity

社が製造するインライン精製器 (ピュ

リファイヤー)の拡販を開始する。国

内外では今後、新設を含む半導体工場

の設備投資が複数計画されており、自動

溶接用アルゴンや半導体装置メーカー

を中心とした需要に照準を当てる。

Tronic Purity社 は2020年、元サエ

スゲッター出身のデニス氏によって設

立 された。同氏は約20年 にわた り

PURIFIER製 品の販売代理店として活

動してきた経歴を有する。台湾では半

導体 。電子産業向け超高純度ガス精製

為韓髯専
台湾・Tro画c Puttty社のインライン精製器

度、流量侑U御、環境測定関連機器を組

み合わせ、製造装置周辺からユーテイ

リテイ、クリーンルーム、空調、水処

理、品質管理工程まで提案範囲を広げ

る。

直近では、鏡面冷却式露点計「S8000

シリーズ」が、シリコンウェーハに関

器をはじめガス分析やガス供給システ

ムの開発・製造を事業として展開する。

新竹に本社を置き、超高純度ガス精製

装置『FABTRON』 や API―MSガス分

析システム、VOC処理設備などを取

り扱う。

インライン精製器『LINETRON』

は流量が 5～ 2000slpmま で対応でき、

対象となるガスはエアセパガスをはじ

めヘリウムや水素、炭酸ガス、特殊材

料ガスとした。精製筒と0,003μ の金

属粒子フイルター内蔵による一体型と

なり、揮発性有機化合物 (VOC)、 イ

ソプロピルアルコール (IPA)、 アセ

トン、ジクロロメタン (MeC12)を

10ppt以下まで除去可能とし、高純度

ドライエアー (HPCDA)中 のシリコー

ンオイルも10ppt以下まで低減可能と

した。精製筒には独自の合成吸着剤に

より、積層型吸着剤の性能低下に対応

可能となるとともに、吸着剤は粉砕し

わる露点測定用途で新たな引き合いを

見せている。PSTジ ャパ ンは、半導

体工場の川上から川下までを一気通貫

で支える計測・制御パートナーとして、

ソリューション提案を本格化させてい

く方針だ。

温度や湿度、露点等の計測器メー

カーである神栄テクノロジー (ネ申戸

市、小山文也社長 )は、23年度から展

開する小型微量水分計「DewTracer

mini CRDS‐ H20」 (以下、CRDS)の納

入実績が昨年度に引き続き、エッチン

グ用特殊材料ガスの分析や静電容量

式、鏡面冷却式の校正基準器の置き換

え向けに堅調だ。

CRDSは 販売から約3年が経ち、ガ

スメーカー向けに堅調のほか、水電解

装置向けなどに販売実績を持つ。最近

ではガス品質管理用途以外にも全固体

電池や半導体製造装置分野などで、静

電容量式や鏡面冷却式から、高感度、

高耐久、高速応答のCRDSへの置き換

え需要を中心に底堅く推移している。

また中東情勢の影響を受けヘリウムを

再利用する取 り組みが活発化 してお

り、純化後の品質管理用途にCRDSの

導入が進む。

さらに同社は昨年のセミヨンジャ

パンからCRDSだ けでなく、イギリ

スのQrometric社 製低露点校正装置

「FPGSeries(FPG-60/80/100)」 (,大 下、

FPG)も ラインナップに加えた。FPG

は露点発生範囲が-100℃ まで対応可

能、各種露点プローブに対応した接続

流体の速度を計測する流量計で、配管

の外側から非侵襲で流量計測が可能と

なる。配管工事が不要で、設備を止め

ることなく流量を把握できる点が特長

に挙がる。 トキコが代理店契約を結ん

だFleximク ランプオン超音波流量計

は、独自の技術によってヘリウムや水

素といった低密度の流体を計測できる

点が強みとされる。海外の半導体工場

ではヘリウムをはじめ純水や薬波の流

FPC(下 )と CRDS

アダプタをオプションで選択すること

ができる。

基本操作はシンプルで、タッチパネ

ルから露点発生開始や停止、設定変更

など容易に操作が行なえる。

CRDSと ともに使用することで迅速

かつ正確な計測が実現する。

同社は今後、CRDSと FPGの更なる

拡販を目指し、分析計や校正基準器以

外での用途を模索するほか、CRDSの

新製品の開発にも着手していく方針だ。

日e河 mクランフオン超音波流量計

量計測に採用されている。

締結後は既にエアセパガスゃヘリウ

ム、水処理では汚泥、純水配管など関

する引き合いが屈いている模様だ。 ト

キヨとしては産業ガス分野や半導体関

連に向けた事業の中核と位置付けてお

り、親会社の岩谷産業と連動しながら、

展開を強化する考えだ。

CRDS微量水分計は堅調に推移更なる拡販に注カ

台・Tronic Purtty社のインライン精製器拡販ヘ
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韓国・UNILOK社 の製品

にくいことから、長期安定性に優れてい

る。同精製器の再生については、新竹に

ある本社工場で行われるが、バリューイ

ンパクト横浜技術センター内へ再生設備

を整備する事も計画中だ。

またバリューインパクトでは、高純度

ガスに関わるフィルター、継手や圧力調

整器などの販売にも力を入れる。従来よ

り取引実績のある韓・UNILOK社の輸入

販売も、今後さらに強化する。UNILOK

社は1984年 に設立され、1999年 から本

格的に半導体産業向け流体機器を供給開

始した企業だ。需要側では活況を迎える

半導体製造装置向けへの対応や部品調達

の安定性が求められており、拡販を通じ

て需要拡大への結び付けるとした。

超音波流量計の拡販を半導体や

水処理関連に注カ

岩谷産業グループで計装機器を主に

取り扱うトキコンステムソリューショ

ンズ (神奈川県川崎市、渡邊希美男社

長、以下 トキヨ)は 2025年 10月 、日

本エマソンと『Fleximク ランプオン

超音波流量計』に関する国内独占代理

店契約を締結した。半導体関連におけ

るヘリウムガスや水処理関連などに向

けて、流量計測事業を強化する。

超音波流量計とは超音波を利用して

神栄テグノロジー

′ヾリューインパクト

トキコンステムソリューションズ

Next Stage
未来への挑戦

https://www uek i  co  j p

ウエキコーポレーションは

創 業 90周 年

攀 株式会社ウエ相 ―ボレーション
〒 146-0085 東 京 都 大 田 区 久 が原 5丁 目 33番 10号
TEL 03-3753-221l FAX 03-3753-7117

今日ない価値を
明日には創る
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・一歩先のCarbon Neutralを実現します
口除害・Chillerラ インナツプ豊富

・付帯関連のトータルサポートを提案致します
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